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正六边形像素布局粒子命中分布研究
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在国际直线对撞机的顶点探测器上，来自背景束的带电粒子在 CMOS像素探测器中产生了大量的撞击。
研究团队拟通过开发智能化 CMOS像素探测器 ASIC芯片，实现背景束命中的筛除，降低探测器系统
的数据量。相较于传统的正方形像素布局，具备正六边形布局的 CMOS像素探测器在时间分辨率、相
邻像素数目、像素间距以及特征提取复杂度等方面具备优势。团队基于 Allpix2工具，开展了多变量耦
合下正六边形像素布局的带电粒子命中模拟。通过改变带电粒子的入射角度、传感器外延层厚度和像
素几何结构中心距等参量，研究粒子命中的二维分布模型，为设计智能化 CMOS像素传感器提供了数
据积累和技术储备。
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